CESKA TECHNICKA NORMA

ICS 31.080.01; 31.220.01 Duben 2015

Polovodicové soucastky - Mikroelektromechanické soucastky - CSN
Cast 22: Elektromechanicka metoda zkousky tahem pro vodivé EN 62047-22
tenké vrstvy na pruznych substratech 35 8775

idt IEC 62047-22:2014

Semiconductor devices - Micro-electromechanical devices -
Part 22: Electromechanical tensile test method for conductive thin films on flexible substrates

Dispositifs a semiconducteurs - Dispositifs microélectromécaniques -
Partie 22: Méthode d,essai de traction électromécanique pour les couches minces conductrices sur
des substrats souples

Halbleiterbauelemente - Bauelemente der Mikrosystemtechnik -
Teil 22: Elektromechanisches Zug-Prufverfahren fir leitfahige Dinnschichten auf flexiblen Substraten

Tato norma prejima anglickou verzi evropské normy EN 62047-22:2014. Ma stejny status jako oficialni
verze.

This standard implements the English version of the European Standard EN 62047-22:2014. It has the
same status as the official version.

Anotace obsahu

Tato norma stanovuje metodu pro zkousku tahem pro méreni elektromechanickych vlastnosti
materiald

vodivych tenkovrstvych mikroelektromechanickych systém@ (MEMS), které jsou upevnény na
nevodivé pruzné substraty. Vodivé tenkovrstvé struktury na pruznych substratech jsou ve velké mire
pouzivany pro MEMS,

spotrebni vyrobky a v oblasti pruzné elektroniky. Elektrické chovani vrstev na pruznych substratech je
odlisné od vlastnosti samonosnych vrstev a substratt v disledku mezivrstvového plsobeni. Rozdilné
kombinace

pruznych substratd a tenkych vrstev maji ¢asto rdizné vlivy na vysledky zkousek a na mezivrstvovou
adhezi. Pozadovana tloustka tenkych MEMS materialt je 50krat mensi nez je tloustka pruzného
substratu, zatimco vSechny ostatni rozmeéry jsou navzajem podobné.

Narodni pfedmluva
Informace o citovanych dokumentech

IEC 62047-2:2006 zavedena v CSN EN 62047-2:2007 (35 8775) Polovodi¢ové sou¢astky -



Mikroelektromechanické sou¢astky - Cast 2: Metody zkousek v tahu tenkovrstvovych materiald

IEC 62047-3:2006 zavedena v CSN EN 62047-3:2007 (35 8775) Polovodi¢ové soucastky -
Mikroelektromechanické sou¢astky - Cast 3: Tenkovrstvové normalizované zkusebni kusy pro zkousky
v tahu

IEC 62047-8:2011 zavedena v CSN EN 62047-8:2011 (35 8775) Polovodi¢ové soucastky -
Mikroelektromechanické sou¢astky - Cést 8: Zkusebni metoda ohybani prouzku pro méteni tahovych
vlastnosti tenkych vrstev

ISO 527-3:1995 zavedena v CSN EN 1SO 527-3:1997 (64 0604) Plasty - Stanoveni tahovych
vlastnosti - Cast 3: Zkudebni podminky pro félie a desky

Vypracovani normy
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Konec nahledu - text dale pokracuje v placené verzi CSN v anglickém jazyce.



